
 

一般競争入札のお知らせ 

 

一般競争入札を行いますので、以下のとおり公示します。 

2020 年 7月 10日   

                                                 公益財団法人 放射線影響研究所 

事務局長 林 茂利 
（公印省略） 

１． 競争入札に付する事項 

(1)  工事名称： 入退室管理システム更新工事 

(2)  工事場所： 広島市南区比治山公園5番 2号 放射線影響研究所 

(3)  工事概要： NEC 製 ICカードリーダ機器等を更新する工事         

(4)  工事期間： 契約締結の翌日から2021 年 3月 31日（水）まで 

 

２．入札参加資格について 

(1)  公益財団法人 放射線影響研究所の一般競争(指名競争)入札参加資格を取得していること。 

    ※「一般競争入札参加資格審査申請書」は当研究所ホームページ（http://www.rerf.or.jp/index_j.html）のトップページの     

「調達・契約情報」→「工事関係資格審査申請書一式」からダウンロード 

(2)  広島県内の業者で完成引き渡し後のメンテナンスが行えること。 

(3)  官公庁が発注する工事等の入札参加を停止された業者については、入札参加申請時点で、その停止期間を経過していること。 

(4)  その他、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十二条第一項各号に掲げる者でないこと。 

  

３．入札参加申請 

入札参加を希望する者は、2020 年 7月 10日（金）午前 11:00 から 2020 年 8月 3日（月）午前11:00までに用度課（担当 吉村・安原）

へ次の(1)～(4)を提出すること。また上記２．(1)の資格を有しない者は参加申請手続を行うこと。 

尚、入札参加申請の提出前に必ず用度課に連絡の上、現地確認を行うこと。 

(1)  一般競争入札参加申込書   ※ 

(2)  各都道府県若しくは市から既に通知済の競争入札参加資格認定通知書（写し） 

(3)  施工実績調書       ※ 

(4)  技術者資格・工事経験調書 ※ 

※当研究所ホームページ→「調達・契約情報」→「入退室管理システム更新工事 1式」の一般競争入札公示について→詳細につ

いてはこちらからダウンロード 

 

４．入札参加者の決定 

資格審査の結果、入札参加資格の有無の通知を2020 年 8月 17日（月）までに書面にて連絡する。 

 

５．設計図書について 

設計図書等は、見積り期間内〔2020年 8月 17日 (月)から 2020年 8月 31日（月)〕まで貸し出します。（但し入札時に返却のこと） 

 

６．問い合わせ及び提出先 

公益財団法人 放射線影響研究所 事務局用度課  

〒732-0815 広島市南区比治山公園5番 2号 

TEL：082－263-2477 FAX：082-261-3135 MAIL：supply@rerf.or.jp 

※質疑は電子メールにてお問い合わせください。 

 

７．入札書の提出および入札（開札）日等 

(1) 入札（開札）日時： 2020 年 8月 31日（金) 午前 11:00（予定） 

(2) 入札（開札）場所： 放射線影響研究所 E-205 会議室 

  

８．入札の中止 

入札参加者の行為等により入札の公正性に疑義が生じたときは入札を中止する。 

 

９．その他 

(1) 入札事項等説明（現場説明） ： 入札説明会は行わない。 

                必要に応じて現場説明を行う。(現地調査を行い、見積りのうえ入札のこと。) 

(2) 入札保証金           ：  免除。 

(3) 落札者の決定方法       ：  予定価格の制限範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。                    

(4) 契約書作成の要否      ： 要。  

(5) 詳細は入札説明書、仕様書による。 

以 上 


